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Drogi Uzytkowniku

Dziekujemy za zaufanie do firmy Leica Microsystems. Mamy
nadzieje, ze praca z naszymi wydajnymi, wysokiej jakosci
produktami bedzie dla Paistwa przyjemnoscia. Zyczymy wielu
sukcesow.

Opracowujgc nasze urzadzenia, zwracamy szczegding uwage na
proste, nie wymagajace wyjasnien wskazowki dotyczace ich
obstugi. Aby zapoznac sie z mikroskopem stereoskopowym i
optymalnie wykorzysta¢ wszystkie jego zalety i opcje nalezy jednak
przeczytac instrukcje obstugi. Jesli w trakcie czytania pojawig sie
jakie$ pytania, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem firmy
Leica. Adres najblizszego przedstawiciela oraz cenne informacje
dotyczace produktéw i ustug firmy Leica Microsystems
znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej
www.leica-microsystems.com

Chetnie przyjdziemy Panstwu z pomoca. Obstuga klientéw jest dla
nas bardzo wazna. Nie tylko przed sprzedaza, ale takze pdzniej.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com

Instrukcja obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi dostepna jest na interaktywnej ptycie
CD w 20 dodatkowych jezykach.

Instrukcje obstugi i uaktualnienia dostepne sg takze do pobrania
z naszej strony internetowej znajdujacej sie pod adresem
www.stereomicroscopy.com.

Niniejsza instrukcja podaje informacje dotyczace bezpieczenstwa,
opisuje montaz i obstuge podstaw $wiatta przechodzacego
TL RC™ oraz TL RCI™.
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Koncepcja bezpieczenstwa

1.1 Instrukcja obstugi

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ /

TL RCI™ dostarczane sg wraz z interaktywng ptyta
CD-ROM, zawierajaca wszystkie instrukcje w 20
dodatkowych jezykach. Prosimy o przechowywanie
ptyty CD w miejscu bezpiecznym i tatwo dostepnym
dla uzytkownika. Instrukcje obstugi i uaktualnienia
mozna takze pobrac i wydrukowaé z naszej strony
internetowej www.stereomicroscopy.com.

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ i

TL RCI™ spetniaja najwyzsze wymagania dotyczace
obserwacji i dokumentacji mikroskopéw
stereoskopowych Leica serii M. Niniejsza instrukcja
opisuje funkcje specjalne podstawy $wiatta
przechodzgcego oraz podaje wazne wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa pracy, konserwacji i
akcesoridw.

Instrukcja M2-105-0 dla mikroskopéw
stereoskopowych Leica M zawiera dodatkowe
instrukcje bezpieczenstwa dla mikroskopu
stereoskopowego, akcesoriéw i akcesoriow
elektrycznych oraz instrukcje dotyczgce konserwacji
urzadzen.

Mozliwe jest potgczenie podstawy Swiatta
przechodzacego TL RC™ z dowolnym zrédtem
Swiatta zimnego za pomoca $wiattowodu (przekrdj
aktywny f = 10mm, kofncéwka f = 13mm).

Prosimy o przeczytanie instrukcji obstugi i zalecen
dotyczacych bezpieczenstwa dostarczonych przez
producenta.

A Przed zainstalowaniem, obstuga lub
uzyciem tych urzadzen, nalezy najpierw
przeczyta¢ powyzsze instrukcje obstugi.
W szczegolnosci prosimy o przestrzeganie
wszystkich wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa.

Aby utrzymaé urzadzenie w dobrym stanie i
zapewni¢ jego bezpieczng eksploatacje, uzytkownik
musi przestrzegac¢ wskazéwek oraz ostrzezen
zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.
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1.1.1 Zastosowane symbole

A Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem

Symbol ten oznacza informacije, ktore nalezy

koniecznie przeczyta¢ i zapamietac. Niestosowanie

sie do tych wskazéwek moze:

- moze stwarzaé niebezpieczenstwo dla personelu,

- moze spowodowac nieprawidtowg prace lub
uszkodzenie sprzetu.

A Ostrzezenie o niebezpiecznym napieciu

elektrycznym

Symbol ten oznacza informacije, ktore nalezy

koniecznie przeczytaé i zapamietaé.

Niestosowanie sie do tych wskazéwek moze

prowadzi¢ do

- moze stwarza¢ niebezpieczenstwo dla personelu,

- moze spowodowa¢ nieprawidtowg prace lub
uszkodzenie sprzetu.

& Ostrzezenie przed gorgca powierzchnia
Symbol ten ostrzega przed dotykaniem goracych
powierzchni, np. powierzchni zardwek.

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ i TL RCI™ - Koncepcja bezpieczenstwa

I Wazne informacje

Symbol ten oznacza dodatkowe informacje i
wyjasnienia, ktére pomocne sg dla zrozumienia
danej kwestii.

Dziatanie
» Symbol ten umieszczony w tekécie oznacza,
ze nalezy wykona¢ pewne czynnosci.

Informacje wyjasniajace
e Taki symbol pojawiajacy sie w tekscie oznacza
dodatkowe informacje i wyjasnienia.

Rysunki

(1.5) Liczby w nawiasach odnoszg sie do elementow
na ilustracjach lub do samych ilustracji. Przyktad
(1.3): Rysunek 1 umieszczony jest na stronie 8,

a element 3 to przystawka filtrow.



1.2 Przepisy bezpieczenstwa

Opis

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ i

TL RCI™ spetniajg najwyzsze wymagania dotyczace

obserwacji i dokumentacji mikroskopéw

stereoskopowych Leica serii M. Zawiera ona lusterko

uginajace $ciezke $wietlng, urzadzenie do

czesciowego o$wietlenia zrenic i uzyskiwania

kontrastu reliefowego, ekran z matowego szkta,

dodatkowy kondensor i soczewki Fresnela.

Kompletna podstawa sktada sie z:

- Podstawa $wiatta przechodzacego TL RC™ lub
TL RCI™

- Podstawy od dtugosci 300mm lub 500mm z
mechanizmem ogniskowania, recznym lub
automatycznym fokusem zgrubnym/doktadnym

- szklany stolik, przezroczysty, 220x170x4mm

- Zrddta $wiatta i S$wiattowodu, zgodnie z
wymaganiami

Akcesoria:

- Stolik ruchomy

- System kontroli ogrzewania Leica MATS ze
stolikiem

- Zestaw polaryzujacy
oraz wiele innych (patrz rysunek ztozeniowy)

Przeznaczenie

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ i

TL RCI™ sg wykorzystywane do montazu z
mikroskopami Leica serii M, kolumn z tréjnogiem

i przystawki mikroskopowej. Mozna je taczy¢ z
dowolnym Zrodtem $wiatta zimnego i obserwowaé
przezroczyste preparaty w kontrascie reliefowym,
pod bezposrednim $wiattem padajgcym. Podstawa
$wiatta przechodzacego TL RCI™ posiada
zintegrowang lampe halogenowa, ktéra moze by¢
sterowana za pomocg oprogramowania Leica
Application Suite (LAS).

Niedozwolone zastosowanie

W przypadku stosowania podstawy $wiatta
przechodzacego TL RC™ /TL RCI™, jej elementow
lub akcesoriéw niezgodnie z niniejszg instrukcja,
doj$¢ moze do uszkodzenia ciata lub przedmiotow.
Nie wolno:

— wymieniac, rekonstruowac lub rozbierac
elementdw, jesli nie zostato to w sposdb
bezposredni opisane w niniejszej instrukcii.

- Pozwala¢ nieupowaznionym osobom otwiera¢
urzadzenie.

- wykorzystywa¢ podstawe $wiatta
przechodzgcego TLRC™ /TL RCI™ do
obserwowania lub operowania ludzkiego oka.

Urzadzenia i akcesoria opisane w niniejszej instrukciji
obstugi zostaly przetestowane pod wzgledem
bezpieczenstwa i mozliwych zagrozei. W przypadku
zmiany budowy urzadzenia, lub jego zastosowania

z elementami wyprodukowanymi przez inne firmy niz
Leica, nie opisanymi w niniejszej instrukcji, nalezy
skontaktowac sie z odpowiednim dystrybutorem
firmy Leica lub gtéwng fabrykg w Wetzlar.
Nieupowazniona regulacja urzagdzenia lub
niewtasciwe zastosowanie spowodujg uniewaznienie
gwarancji.

Miejsce zastosowania

- Podstawe $wiatta przechodzacego TL RC™ /

TL RCI™ nalezy stosowa¢ w zamknietych,
pozbawionych kurzu pomieszczeniach, w
temperaturze +10 °C do +40 °C. Nalezy upewni¢
sie, ze pomieszczenie jest wolne od olejow i opar
chemicznych a takze nadmiernej wilgotnosci.

- Elementy elektryczne powinny by¢ umieszczone
w odlegtosci przynajmniej 10 cm od $ciany i od
substancji tatwopalnych.

— Nalezy unika¢ duzych zmian temperatury,
bezposredniego dziatania promieni stonecznych
i wibracji. Moze to powodowa¢ btedy w czasie
pomiaréw lub wykonywania mikrofotografii.

- Podstawa $wiatta przechodzacego TL RC™ /

TL RCI™ pracujaca w cieptych oraz cieptych
i wilgotnych strefach klimatycznych wymaga
specjalnej ochrony, majacej na celu
niedopuszczenie do narostu grzyba.
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Obowiazki osoby odpowiedzialnej za urzadzenie

Nalezy upewni¢ sie, ze

- Podstawa $wiatta przechodzacego TL RC™ /
TL RCI™ oraz jej akcesoria sg obstugiwane,
konserwowane i reperowane wytacznie przez
autoryzowany i przeszkolony personel.

- Pracownicy, ktorzy wykorzystujg urzadzenie,
przeczytali i rozumiejg niniejszg instrukcje,
w szczegolnosci wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy i stosujg sie do nich.

Naprawy i serwis

- Naprawy urzadzenia, jak réwniez wymiany
czesci moze dokonywac wytacznie technik
serwisowy posiadajgcy autoryzacje firmy
Leica Microsystems.

- W urzadzeniu wolno stosowaé jedynie oryginalne
czesci zamienne firmy Leica Microsystems.

- Przed otworzeniem urzadzen nalezy wytaczy¢
prad i wyja¢ wtyczke z gniazdka.

A Dotykanie wnetrza podtgczonego do pradu
urzgdzenia moze grozi¢ porazeniem pradem.

Transport

- Do przesytania lub transportowania podstawy
Swiatta przechodzacego TL RC™ /TL RCI™ i jej
elementéw dodatkowych nalezy stosowac
oryginalne opakowania.

- Aby nie dopusci¢ do powstania uszkodzen
wynikajacych z uderzen, rozmontowa¢ wszystkie
elementy ruchome, ktére - zgodnie z instrukcjg
obstugi - moga by¢é zmontowane przez klienta,

a nastepnie zapakowac je oddzielnie.

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ i TL RCI™ - Koncepcja bezpieczenstwa

Integracja z produktami innych firm

Podczas integrowania produktow Leica z produktami
innych firm, producent catego systemu lub osoba
wprowadzajgca go na rynek odpowiedzialna jest za
spetnienie odpowiednich przepisow i zarzadzen
dotyczacych bezpieczenstwa.

Recykling

Opisane w niniejszej instrukcji produkty nalezy
utylizowac zgodnie z odpowiednimi przepisami i
zarzadzeniami.

Wymagania prawne

Nalezy stosowac sie do ogdinych i lokalnych
przepisow dotyczacych zapobiegania wypadkom i
ochrony $rodowiska.

Deklaracja zgodnosci UE

Podstawa $wiatta przechodzacego TL RC™ /
TL RCI™ oraz jej akcesoria zbudowane sg zgodnie
z najnowszymi technologiami i posiadajg deklaracje
zgodnosci z wymaganiami Unii Europejskiej.
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Rys. 1

Element chtodzacy zintegrowanego o$wietlenia halogenowego (tylko TL RCI™)
Ptyta adaptera do tatwej instalacji mechanizmu ogniskujgcego

Stolik standardowy 10 447 269

Pojemnik na maks. trzy filtry

Przycisk sterowania dla gornej i dolnej klapy dla techniki Rottermann-Contrast™
Przycisk do obracania i przesuwania bocznego lusterka

Podstawa $wiatta przechodzacego TL RCI™
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Rys. 2 Bolec pionowy ptyty adaptera - podstawa Rys. 3 Adapter pomiedzy napedem ogniskowania i
Swiatta przechodzacego przystawka mikroskopu

Rys. 4 Tylna strona podstawy $wiatta Rys. 5 Mysz USB do sterowania podstawg TL RCI™
przechodzacego TL RCI™

1 Wigcznik zasilania

2 Gniazdo zasilania

3 Gniazdo USB typ B

4 Gniazdo USB typ A

5 2x Magistrala Can-Bus

6 Sruby do wymiany lampy halogenowe;j

Podstawy $wiatta przechodzacego TLRC™ i TL RCI™ 9



Montaz

W czasie rozpakowywania nalezy zwrécic
uwage, by nikt nie zostat przygnieciony
spadajacymi lub przewracajgcymi sie
elementami.

3.1 Rozpakowywanie podstawy

Podstawa dostarczana jest z zamocowang ptyta.
Wybrany stolik (stolik krzyzowy IsoPro™ |ub stolik
standardowy 10 447 269), oraz naped ogniskowania
beda musiaty by¢ zamontowane pézniej.

Upewnic sie, ze elementy sg rozpakowywane na
ptaskiej, nie poslizgowej i odpowiednio duzej
powierzchni.

3.2 Montaz stolika

Podstawa $wiatta przechodzacego RC™ / RCI™
moze by¢ wyposazona w dwa rézne stoliki.
Wybrany stolik montowany jest na podstawie przed
uruchomieniem. Stoliki mozna tatwo wymieni¢ w
dowolnym momencie.

W ponizszym paragrafie przyjeto, ze na podstawie
nie zamontowano zadnego stolika. Demontaz
wykonywany jest w odwrotnej kolejnosci.

3.2.1 Stolik standardowy

» Wyjac¢ ptytke szklang z prostokatnego otworu w
stoliku standardowym.

» Ustawic¢ stolik na podstawie $wiatta
przechodzgcego w taki sposob, aby cztery otwory
znalazty sie nad otworami w podstawie.

» Przymocowac stolik do podstawy za pomoca
czterech srub.

» Potozy¢ szklang ptytke z powrotem na stolik.

3.2.2 Stolik IsoPro™

Przed zamontowaniem stolika IsoPro™ na postawie
0$ zawierajgca przyciski sterowania powinna by¢
zamocowana po lewej lub prawej stronie stolika.

Jesli przyciski majg by¢ zamontowane po lewej
stronie, element zebatkowy znajdujacy sie w dolnej
czesci stolika powinien by¢ odkrecony i przykrecony
w odwrotnej pozyciji.

» Zdjac¢ szklang ptytke ze stolika.

» Obroci¢ stolik i umiesci¢ na nieposlizgowej
powierzchni.

» Zmieni¢ pozycije elementu zebatkowego (6.2) z
lewej na prawa.

» Opusci¢ dwa kolejne kroki, aby zamocowac¢
przyciski sterujace.

Montaz elementéw sterujacych

» Zdjac¢ szklang ptytke ze stolika.

» Obroci¢ stolik i umiesci¢ na nieposlizgowej
powierzchni.

» Przymocowac o$ z przyciskami sterujacymi (6.1)
do odpowiedniej strony. Zatrzask magnetyczny
zaskoczy.

» Przymocowac o$ za pomoca dwdch srub.

» Przymocowa¢ szyne do stolika.

Montaz stolika

» Umiescic stolik na podstawie.

» Pociggna¢ gorng czesc stolika ostroznie w
kierunku uzytkownika, mocujac dolng czes¢ do
podstawy $wiatta przechodzacego.

» Przytozyc¢ stolik doktadnie do trzech otworéw
gwintowanych.

» Wcisng¢ stolik maksymalnie w kierunku kolumny.

» Potozy¢ szklang ptytke z powrotem na stolik.
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3.3 Naped ogniskowania =» kolumna

» Odkreci¢ ptyte adaptera (1.2) z podstawy przy
uzyciu zatgczonego klucza.

» Przymocowac¢ kolumne napedu ogniskowania do
dolnej czesci za pomoca trzech $rub (2).

» Przymocowaé ptyte adaptera z powrotem.

3.4 Montaz adaptera posredniczaceg

Zamontowaé dostarczony adapter pomiedzy
kolumng i przystawka mikroskopu, w celu
zrébwnowazenia powiekszonego odstepu pomiedzy
napedem ogniskowania i osig optyczna.

» Przymocowaé adapter (3) do pokretta
ogniskujacego w taki sposdb, aby bolce znalazty
sie w otworach.

» Przymocowaé adapter za pomoca dotaczonego
klucza.

o

3.5 Montaz sprzetu

Po zamontowaniu adaptera na napedzie
ogniskowania mozna dalej instalowaé przystawke
mikroskopu, przystawke optyki i caty sprzet.

3.6 Podigczanie zrédta Swiatta
zimnego do podsta smatia
przechodzacegoTL RC™

» Wsuna¢ odpowiedni koniec $wiattowodu $wiatta
zimnego w tylng cze$¢ podstawy.

» Wiecej informacji na temat zrédet $wiatta zimnego
znalez¢ mozna w dostarczanych oddzielnie
instrukcjach.

3.7 Podlaczanie kabla zasilajacego
M I§CITM) jaceg

» Upewnic sig, ze przetacznik zasilania (4.1) na
podstawie znajduje sie w pozycji "O".

» Wiozy¢ kabel zasilajacy do gniazda zasilania (4.2),
a nastepnie podtgczy¢ do uziemionego gniazdka
sieciowego.

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ i TL RCI™ -

Rys. 6 Tylna strona stolika krzyzowego IsoPro™

1 O$ z elementami sterujgcymi
2 Element zebaty, montowany do stolika

1 2

Rys. 7 Elementy sterujace stolika krzyzowego

1 Przycisk sterowania dla kierunku X
2 Przycisk sterowania dla kierunkuY
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Obstuga

4.1 Przetacznik regulacji kontrastu
reliefowego

Przy uzyciu dwoch przetacznikdw (8.1 1 8.2) po lewej
stronie podstawy $wiatta przechodzgcego TL RC™ /
TL RCI™ mozna zmienia¢ potozenie dwoch
zintegrowanych klapek. Zewnetrzny przetacznik (8.1)
steruje odwroconym kontrastem reliefowym.
Wewnetrzny przetacznik (8.2) steruje dodatnim
kontrastem reliefowym. W zalezno$ci od pozyciji
klapek cze$¢ otworu zintegrowanej soczewki
Fresnela jest zastonieta, co pozwala uzyskac rézne
efekty kontrastu. Struktury fazowe wygladajg wiec
jak przestrzenne, reliefowe obrazy, jak wzgoérza

w dodatnim kontrascie reliefowym, lub wgtebienia,
w ujemnym kontrascie reliefowym.

Kontrast moze by¢ zwiekszany bez reliefu po
ustawieniu dwdch przeston na kat 45°. Pojawia sie
obszar o$wietlony w ksztatcie szczeliny. Szczeling
mozna przesuwac po catym polu widzenia i szybko
przetacza¢ miedzy dodatnim i ujemnym reliefem
po precyzyjnym pochyleniu lusterka uginajacego
wigzke $wietlng. Efekt dynamiczny umozliwia tatwe
odréznienie struktur fazowych od struktur
amplitudowych.

o

| W zaleznosci od wtasciwosci obiektu
(wspotczynnik refrakciji i Srodowisko) oraz
wrazliwosci obserwatora, moze pojawic sie
potrzeba odwrotnego zastosowania
przetacznikow kontrastu reliefowego dodatniego
i ujemnego. Przefaczniki te zostaty opisane
ponizej.
W takim przypadku nie gorny (8.1), ale dolny
przetacznik (8.2) sterowac bedzie odwréconym
kontrastem reliefowym. Nie dolny (8.2), lecz gorny
przetacznik (8.1) sterowaé bedzie dodatnim
kontrastem reliefowym.

4.2 Lusterko uginajgce wiazke Swiatta

Wbudowane lusterko uginajace wigzke $wiatta ma
ptaska i wklesta strone. Lusterko moze by¢ obracane
i przesuwane. Strona wklesta zostata specjalnie
zaprojektowana w taki sposdb, aby wspodtpracowaé z

funkcjami optycznymi obiektywdw o duzej aperturze
numerycznej. Przy uzyciu czarnego pokretta (8.1) po
lewej stronie podstawy $wiatta przechodzacego
mozna obraca¢ i wsuwaé lusterko uginajgce wigzke
Swietlna.

Wklesta cze$¢ na uchwycie pokazuje wklestg strone
lusterka i pozwala na intuicyjng obstuge bez kontaktu
wzrokowego.

| Kat padania promieni $wietinych na
ptaszczyzne preparatu zmienia sie w zaleznosci od
pozyciji lusterka, a wigc pole jasne $wiatta
przechodzacego przy oswietleniu skosnym moze
dawa¢ podobny efekt do pola ciemnego.

Czarne pokretto (8.1) po lewej stronie podstawy

Swiatta przechodzacego wykorzystywane jest:

- Do obracania lusterka zatamujacego wigzke
Swiatta ze strony ptaskiej na wklesta

— Do lekkiego przechylania, do ustawiania wigzki
Swiatta pod wiekszym lub mniejszym katem do
ptaszczyzny obiektu

- Do przesuwania lusterka zatamujacego wigzke
Swiatta (do przodu/do tytu)

4.3 Obstuga stolika IsoPro™

P Aby przesunaé stolik w kierunku X, obraca¢
pokretto zewnetrzne (7.1)

P Aby przesunaé stolik w kierunku', obracaé
wewnetrzny pierécien wokét pokretta (7.2)

4.4 Intensywnos¢ swiatta i
temperatura kolorow

4.4.1 Podstawa Swiatta przechodzacegoTL RCI™

A Prosimy o przestrzeganie instrukciji
zawartych w instrukcji obstugi, w szczegolnosci
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
podanych przez producenta swiattowodu oraz
zimnego zrddta swiatta.
P Wigczy¢ zrodio $wiatta zimnego, zgodnie
z instrukcjami podanymi przez producenta i
wyregulowac intensywnos¢ $wiecenia.
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Rys. 8

1 Wiaczyé, aby sterowaé ujemnym kontrastem
reliefowym

2 Wigczyc, aby sterowaé dodatnim kontrastem
reliefowym

3 Lusterko uginajace wigzke $wiatta

4.4.2 Podstawa Swiatta przechodzacego TL RCI™

Podstawa $wiatta przechodzacego TL RCI™
wyposazona jest w dwa elektroniczne potencjometry
sterujgce intensywnoscia kolorow (9.1), i temperaturg
kolorow (9.2).

» Wyregulowa¢ intensywno$¢ koloréw przy uzyciu
przedniego potencjometru (9.1) zgodnie z
wtasnymi preferencjami.

» Za pomocg tylnego potencjometru (9.2) ustawic
temperature koloréw.

Temperatura koloréw wykorzystywana jest réwniez

jako elektroniczna migawka:

» Aby przerwaé, nacisna¢ potencjometr (9.2).

» Aby wigczyé odwietlenie, nacisngé ponownie
potencjometr. Elektronika powraca do
wczesniejszych ustawien.

Rys. 9

1 Sterowanie potencjometryczne intensywnoscia
$wiecenia IsoCol™

2 Sterowanie potencjometryczne temperaturg
barw

4.5 Mysz USB Leica (tylkoTL RCI™)

Mysz USB Leica steruje o$wietleniem w trybie
IsoCol™ oraz funkcjg przyciemniania podstawy
TL RCI™,

» Podtaczy¢ mysz (5) do odpowiedniego portu
USB w podstawie (4.4).

e Fabrycznie kotko myszy przypisane jest do
sterowania o$wietleniem w trybie IsoCol™.

» Przewijanie kétka w kierunku od uzytkownika
powoduje zwigkszenie intensywnosci os$wietlenia
w trybie IsoCol™.

» Przewijanie kotka w kierunku do uzytkownika
powoduje zmniejszenie intensywnosci o$wietlenia
w trybie IsoCol™.

» Klikna¢ jednokrotnie kotkiem, aby
wigczyc/wytaczy¢ oswietlenie.

» Aby przetaczy¢ sie miedzy trybem IsoCol™ i
trybem przyciemniania nalezy klikna¢ i
przytrzymac kétko przez ponad 2 sekundy.

¢ Intensywno$¢ o$wietlenia w trybie przyciemniania
zmieniana jest analogicznie do trybu IsoCol™.
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4.6 Metody ze Swiattem
przechodzacym

4.6.1 Oswietlenie pionowym polem jasnym

Stosowane do barwionych preparatow
amplitudowych o wystarczajgcym kontrascie.

P Oba przetaczniki powinny by¢ ustawione w
pozycji poziomej.

¢ Klapki sg otwarte.

P Przy uzyciu czarnego pokretta (8.3) po lewej
stronie podstawy $wiatta przechodzacego,
przesuna¢ lusterko zatamujace wigzke $wiatta
w kierunku kolumny, az do ogranicznika.

» W zaleznosci od apertury wykorzystywanego
obiektywu, ustawi¢ ptaska lub wklesta
powierzchnie lusterka do gory.

P Ustawi¢ lusterko zatamujace wiagzke $wiatta w
pozycji 45°.

Wiazka $wiatta przechodzi pionowo przez obiekt. W
efekcie daje to doktadne pole jasne 0 maksymalnej
jasnosci.

4.6.2 Ukosne Swiatto przechodzace

Nadaje sie do potprzezroczystych obiektow takich
jak otwornice i jaja ryb.

P Oba przetgczniki powinny byé ustawione w
pozycji poziome;j.

¢ Klapki sg otwarte.

P Ustawi¢ lusterko zatamujace wiazke $wiatta (8.3)
w taki sposob, aby wiazki $wiatta przechodzity
przez obiekt przekatnie.

P Przestawi¢ lusterko zatamujace wigzke $wiatta
w taki sposob, by widzie¢ pozadany obraz.

4.6.3 Asymetryczne oswietlenie polem
ciemnym

P Oba przetaczniki powinny byé ustawione w
pozycji poziomej.

¢ Klapki sg otwarte.

P Obrécié lusterko zatamujgce wigzke $wiatta (8.3)
w taki sposdb, aby wigzki $wiatta przechodzity
przez obiekt ptasko.

Im bardziej ptasko promienie $wiatta przechodzg
przez obiekt, tym ciemniejsze jest tto. Swiatto
przechodzace daje efekt podobny do pola
ciemnego. Kontury, ostre krawedzie i struktury sg
podkreslane przez dyfrakcje $wiatta na ciemnym tle.

4.7 Relief

Pozycja poczatkowa

» Przy uzyciu czarnego pokretta (8.3) po prawej
stronie podstawy $wiatta przechodzacego,
przesunac¢ lusterko zatamujace wigzke Swiatta
w kierunku kolumny, az do ogranicznika.

P Ustawi¢ lusterko zatamujace wigzke $wiatta w
pozycji 45°.

4.7.1 Dodatni kontrast reliefowy

» Oba przetaczniki powinny by¢ ustawione w
pozycji poziomej.

¢ Klapki sg otwarte.

» Obréci¢ wewnetrzny przetgcznik (8.2) blisko
pozycji pionowe;j.

¢ Dolna klapka jest zamknieta. Uzyskano dodatni
kontrast reliefowy. Struktury fazowe wygladajg
jak wzgdrza.

» Wzmocni¢ lub ostabic efekt pochylajac lusterko
zatamujgce wigzke Swiatta.

4.7.2 Ujemny kontrast reliefowy

» Obraci¢ wewnetrzny przefgcznik (8.2) blisko
pozycji poziomej.

¢ Dolna klapka jest otwarta.

» Obréci¢ gorny przetgcznik (8.1) blisko pozycji
pionowej.

e Gorna klapka jest zamknieta. Uzyskano ujemny
kontrast reliefowy. Struktury fazowe wygladajg
jak zagtebienia.

» Wzmocni¢ lub ostabi¢ efekt pochylajac lusterko
zatamujace wigzke $wiatta (8.3).
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4.7.3 Dynamiczny kontrast reliefowy

P Ustawic oba przelgczniki w pozycji pod kagtem 45°.

Klapki ustawione sg pod katem 45°. Pojawia sie
obszar o$wietlony w ksztatcie szczeliny. Szczeling
mozna przesuwac po catym polu widzenia i
szybko przetacza¢ miedzy dodatnim i ujemnym
reliefem po precyzyjnym pochyleniu lusterka
uginajacego wigzke $wietlng (8.3). Efekt
dynamiczny umozliwia tatwe odréznienie struktur
fazowych od struktur amplitudowych.

4.7.4 Ograniczenia

Metody reliefowe dajg dobre wyniki od Sredniego
zoomu w gore, do wysokiego stopnia powiekszenia,
przy obiektywach 1x, 1.6x i 2x. W dolnej potowie
skali zoomu i przy stabszych obiektywach moze
zdarzy¢ sie, ze pole widzenia nie jest jednorodnie
oswietlone. Zalecamy stosowanie podstawy $wiatta
przechodzacego z obiektywami 1x i lepszymi, a nie
z obiektywami o duzej odlegto$ci ogniskowania.

veTasCe

Rys. 10 Ustawienia przetacznikéw sterujace Swiattem przechodzacym

Pozycja przetgcznikow dla $wiatta przechodzacego: Obie klapki sg otwarte

Pozycja przetacznikéw dla dodatniego kontrastu reliefowego, ustawienie Srednie

Pozycja przetgcznikéw dla dodatniego kontrastu reliefowego, ustawienie wysokie

Pozycja przetacznikéw dla odwréconego kontrastu reliefowego, ustawienie $rednie

Pozycja przetagcznikéw dla odwréconego kontrastu reliefowego, ustawienie wysokie

Pozycja przetacznikéw dla zwigkszonego kontrastu, bez kontrastu reliefowego

Pozycja przetgcznikow dla zwiekszonego kontrastu, pochylone lusterko zatamujgce wigzke $wieting
Pozycja przetacznikéw dla zwigkszonego kontrastu, pochylone lusterko zatamujace wigzke $wieting

CO~NOOTRWN =
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4.8 Filtr

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ i

TL RCI™ mogg by¢ wyposazone jednoczesnie w
maks. trzy filtry dostepne jako akcesoria dodatkowe
(patrz rysunek ztozeniowy na stronie 18/19).
Poszczegdlne filtry dostepne sg rowniez na
indywidualne zamowienie.

P Wylgczy¢ zrodio Swiatta lub nacisngé (TL RCI™)
przetacznik przystony (9.2).

P Wyijac pusty filtr z dostepnego miejsca w oprawie
filtréw.

P Wiozy¢ odpowiedni filtr.

P Wiaczy¢ zrodto $wiatta.

4.9 Wymiana lampy halogenowej
(TL RCI™)

A Przed wymiang lampy konieczne jest
wyjecie kabla zasilajgcego z podstawy. W innym
przypadku istnieje ryzyko porazenia pradem.

Lampa halogenowa bardzo sie nagrzewa w
czasie pracy. Po wytaczeniu podstawy odczekaé
okoto 10 minut, az urzadzenie ostygnie!

» Poluzowa¢ dwie $ruby na elemencie
chtodzacym (11.1).
P Ostroznie wyciggna¢ caty element chtodzacy,

wraz z lampa.
» Wyjg¢ oprawe lampy (11.2), wyciaggajac jg z 1

prowadnicy. .
P Ostroznie wyciaggnaé lampe razem z gniazdem Rys. 11 Otwarta obudowa lampy w podstawie

Z oprawy. sw[atla przechodzacegoTL RCI™
» Wyja¢ lampe (11.3) z gniazda. 1 Sruby do poluzowania zeberek chtodzgcych

o 2 Oprawa lampy

I . L. i . 3 Lampa halogenowa 12V/20W

Nie nalezy nigdy dotyka¢ nowej lampy

halogenowej palcami, poniewaz znacznie skroci
to zywotnos$é lampy!

P Umiesci¢ nowg lampe w gniezdzie.

P Wykona¢ wszystkie powyzsze kroki w odwrotnej
kolejnosci.
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W tym rozdziale

Gwarantujemy jako$¢.

Chron swoje
urzadzenia

Czyszczenie i konserwacja

chcielibysmy wyjasni¢ i pomoc w zrozumieniu w jaki sposéb
obchodzi¢ sie z cennym urzadzeniem. Podamy takze troche
wskazowek dotyczacych odpowiedniej konserwacji i czyszczenia.

Korzystasz z precyzyjnego urzadzenia posiadajgcego wiele funkciji.

Oczywiscie w takich przypadku gwarantujemy jako$¢ naszych
produktéw. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady
produkcyjne i materiatowe sprzetu, ale nie zniszczenia, ktére
powstaly w wyniku nieodpowiedniego uzycia lub zaniedbania.

Prosimy o ostrozne postugiwanie sie tym cennym urzadzeniem
optycznym. Odpowiednia obstuga zapewni wiele lat dobrej pracy
urzadzenia, bez zadnych ktopotéw technicznych. Taka jest
reputacja naszego sprzetu.

Jesli jednak Panstwa urzgdzenie ulegnie
awarii, prosimy o skontaktowanie sie z
przedstawicielem serwisu, dystrybutorem
firmy Leica lub bezposrednio z firmg
Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
CH-9435 Heerbrugg.

e Chroni¢ przed wilgocig, oparami, kwasami,
zasadami i substancjami zrgcymi.
W bezposrednim sasiedztwie urzadzenia
nie przechowywa¢ zadnych substanciji
chemicznych.

e Zabezpieczaé przed niewtasciwym
wykorzystaniem lub obstuga.
Nigdy nie uzywaé nieznanych wtyczek
ani przewodow elektrycznych; nigdy nie
rozktadac¢ systeméw optycznych lub
elementéw mechanicznych, jesli w
instrukcjach nie podano wyraznego
polecenia.

e Chroni¢ przed olejem i smarem.
Powierzchnie przesuwne i elementu
mechaniczne nie powinny by¢ nigdy
smarowane.

¥ % ')
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Rysunek ztozeniowy
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Zakres dostawy

10 446 340
10 446 341

10 447 342
10 446 350
10 446 351
10 447 390

10 446 352

10 447 269

10 446 353

10 447 368

10 447 275

10 447 276
10 447 391
10 447 392

11101 784

10 446 301
10 446 302
10 382 130

10 361 719
10 446 303

10 446 304
10 446 228

Podstawy swiatta padajagcego
Podstawa $wiatta padajgcego do
serii S

Subpodstawa $wiatta przechodzacego
do podstawy $wiatta padajacego
serii S

Podstawa $wiatta padajacego do
serii M

Podstawa $wiatta przechodzacego
TLST

Podstawa $wiatta przechodzacego
TL BFDF

Podstawa $wiatta przechodzacego
TL RC™ do zewnegtrznych zrédet
Swiatta zimnego

Podstawa $wiatta przechodzacego
TL RCI™ ze zintegrowanym
oswietleniem halogenowym

Stoliki

Stolik standardowy do podstaw
$wiatta przechodzacego TL BFDF,
TLRC™TL RCI™

Stolik krzyzowy do podstaw $wiatta
przechodzacego TL BFDF, TLRC™ i
TL RCI™ oraz podstawy $wiatta
padajgcego (z adapterem 10 447 368)
Adapter pomiedzy stolikiem
krzyzowym i podstawg $wiatta
padajgcego 10 447 342

Stolik grzejny Leica MATSTL ze
sterownikiem

Adapter do stolikéw &120mm

Stolik do LifeOnStage

Uniwersalna przystawka do wktadek
Petriego, przystawek obiektow

(do czterech sztuk) itp.

Adapter kolumny do mikromanipulacii

Stolik przesuwny, @120mm

Stolik z polaryzacjg, ©@120mm
Prowadnica obiektywu do stolika z
polaryzacja

Kompensator Red | do stolika
obrotowego Pol

Stolik kielichowy, @120mm
Przystawka uniwersalna, &120mm
Wktad szklany z Pol, @120mm

10 445615

10 446 100

10 447 106

10 447 185

10 446 176

10 447 041

10 447 400
10447 394
10 447 395
10 447 393

10 447 443

10 443 401
10 447 398

10 447 431

Naped ogniskowania

Naped ogniskowania z kolumng
300mm do podstaw $wiatta
przechodzacego

Naped ogniskowania z kolumng
500mm do podstaw $wiatta
przechodzacego

Naped ogniskowania, zgrubnego/
doktadnego, z kolumng 300mm do
podstaw $wiatta przechodzacego
Naped ogniskowania, zgrubnego/
doktadnego, z kolumng 500mm do
podstaw $wiatta przechodzacego
Automatyczny naped ogniskowania
z kolumng 300mm i zasilaczem do
podstaw $wiatta padajacego i
przechodzacego

Automatyczny naped ogniskowania
z kolumng 500mm i zasilaczem do
podstaw $wiatta padajacego i
przechodzacego

Filtr

Filtr $wiatta dziennego do podstawy
TLST

Filtr fluorescencyjny BG38 do
podstaw $wiatta przechodzacego
TLRC™ /RCI™

Filtr UV do podstaw TL RC™ / RCI™
Filtr ND (szary) do podstaw TL RC™ /
RCI™

Oswietlenie

Mysz USB Leica, pie¢
programowanych przyciskow, do
podtaczenia do podstaw $wiatta
przechodzgcego TL RCI™ |ub
komputera PC

Kabel USB do podtaczenia podstawy
TL RCI™ do komputera PC
Przetacznik nozny ze ztagczem CAN
bus

Akcesoria ergonomiczne

Leica ErgoRest (podktadka pod
nadgarstki zapewniajgca prace bez
meczenia)
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Wymiary podstawy swiatta
przechodzgcegoTL RC™

Wymiary w mm

X= +-75mm

370

Podstawa $wiatta przechodzacego Podstawa $wiatta
TL RC™ ze stolikiem przechodzacego TL RCI™
standardowym 10 447 269 ze stolikiem IsoPro™
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Wymiary podstawy Swiatta
przechodzacegoTL RCI™

Wymiary w mm

Podstawa $wiatta przechodzacego Podstawa $wiatta przechodzacego
TL RCI™ ze stolikiem TL RCI™ ze stolikiem IsoPro™
standardowym 10 447 269

Podstawy $wiatta przechodzacego TL RC™ i TL RCI™ - Wymiary
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Dane techniczne

Zrodto Swiatta

Szybka wymiana zrodta Swiatta
Obszar oswietlany
Ztacze zasilajace

Zigcza

Ciezar

Typy osSwietlenia

Pole jasne

Pole ciemne

Oswietlenie ukosne

System kontrastu

reliefowego (RC™)

CCIC

(Constant Color Intensity Control)
Wewnetrzna przystona/
sterowanie lampa
Zintegrowany pojemnik na filtry
Optyka podwyzszajaca
temperature kolorow
Dopasowanie wysokiej apertury
numerycznej

Mozliwo$¢é sterowania zdalnego
Podktadki AntiShock™
Wymiary podstawy

(SxWxG, w mm)

LeicaTL RC™
zewnetrzne
zrédto Swiatta zimnego

35mm

Podtaczenie zrédta Swiatta
zimnego

przekroj aktywny f=10mm
Koncoéwka f=13mm

6,0 kg

tak
tak*
tak
tak
nie
tak*™

tak
tak

tak***
g

tak
340x390x95

LeicaTL RCI™

Lampa halogenowa

12V/20W

tak

35mm

Napiecie wejsciowe 100 - 240V~
Czestotliwos¢ 50 - 60 Hz

Pobér energii Maks. 30 W
Temperatura otoczenia 10 - 40 °C
1XUSBTyp A, 1XUSBTyp B
2xCAN-BUS

72 kg
tak
tak*
tak
tak
tak

tak

tak
tak

tak***
tak

tak
340x440x95

*jednostronne

Hkkk

**ze zrodtem Swiatta zimnego Leica CLS150 LS

z zewnetrznym zrodtem Swiatta

***lusterko wkleste
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 148680500 Fax +43 1486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 9057622000 Fax +1905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison

Cédex Tel. +33 147328585  Fax +33 14732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3543596 09 Fax +81 3 543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2514 6543 Fax +82 2514 6548
Netherlands:  Rijswijk Tel. +31704132130 Fax +31 704132109
Portugal: Lisbon Tel. +351 213814766 Fax +351 213 854 668
Singapore: Tel. +656 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93494 9530  Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 62545 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 448093434 Fax +4144809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois  Tel. +1 800 248 0123  Fax +1 847 405 0164

tems

and representatives of Leica Micros
in more than 100 countries.

In accordance with the IS0 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71726 33 33
Fax +4171726 33 99
www.leica-microsystems.com

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

© Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
andimage analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

© Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

® Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

© Semiconductor Equipment

Ourautomated, leading-edge measurementand
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.

eLca

MICROSYSTEMS
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